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摘要(译)

提供了一种用于形成LCD装置的对准层的装置和方法。在该装置中，干
燥部分位于印刷部分的垂直上方，并且根据喷墨方法在基板上沉积取向
层，使得可以在基板上形成取向层而与尺寸无关。基质。这提高了使用
洁净室的效率。
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